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Технологии микрофлюидики впервые были получены в начале 

пятидесятых годах прошлого столетия. Данные технологии были ис-

пользованы в устройствах, обеспечивающих дозирование жидкости  в 

нано- и субнанолитровых диапазонах, что нашло свое применение в со-

временных струйных принтерах[1]. Современные материалы и техноло-

гии позволяют создать микрофлюидные системы, которые широко ис-

пользуются в детектировании, дозировании и разделении значительного 

числа веществ [2,3,4]. 

В работе представлен процесс разработки микродетектора по теп-

лопроводности для газовой хроматографии. Чип детектора был изготов-

лен с использованием метода УФ-литографии и магнетронного напыле-

ния. Для подачи анализируемого газа и подвода электрических контак-

тов был разработан и прототипирован (технология 3D печати) корпус 

детектора. По экспериментально подобранным режимам детектора вы-

числены зависимости сопротивления рабочего резистивного элемента от 

толщины хрома, наносимого на стеклянную подложку, получены ре-

зультаты инерционности и чувствительности микродетектора.  
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